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蔡司 GeminiSEM 系�
�用于您高要����成��分析和�品��性��的场����电镜

https://zeiss.com/geminisem
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50 nm

�性 FeMn ����，通过 GeminiSEM 560 在 1 kV �成�。

蔡司 GeminiSEM �一��代��可以��实现���级�高分��的成��
�，�以��您在��高要�的材�和������时的成�要�。将高检
测��与��的分析性����，�用�����镜���可实现 1 kV 以�
的���分��。�����计的 Gemini 电���镜�以及一�����的
���品室可以��您所有的成�和分析��。

蔡司 GeminiSEM 系����
蔡司 GeminiSEM 360 在�有的应用�量和�品��的��性���现��。
Gemini 1 �镜��用���的高分��成�和分析��。作为一���具�所
有��的工具，GeminiSEM 360 将成为您�����公����工�实验室分
析测�平�的重要成�。

要�成分析显微镜中����性的�务，蔡司 GeminiSEM 460 是您的��之�。
�用� Gemini 2 �镜�，您的��分析平���应�您要�行的所有分析�
��务。GeminiSEM 460 可��您所�的��和性�要�，�流����续可
�，实现分析和成��作之�的���换。

蔡司 GeminiSEM 560 ��� Gemini 3 �镜�，�����成����高�。
Smart Autopilot �一�����动������是为��您�用高分��成�
�����定制的，��要����品�行超高分��的成��是����。
GeminiSEM 560 在��工作�件������系列的�高分��，����规
�����成���的上限。

���您���������������������������
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10 µm

�������，��您����

�������
系统可��升级是保障您的��的前提�件。
��是为�� GeminiSEM 360 和与�高�
�性化的��品室�����蔡司 ZEN core 
的软件��系统中。
ZEN Connect 可�����和�����，
ZEN Intellesis 用于高级 AI**** 所支持的分�，
ZEN 的分析��用于��和分析分���。
ZEN �����您可以通过��实验室中
�����集的���集中管理��。作
为蔡司 arivis Cloud �区的成�，您可以�
���用���的工作流程和��，�们
可以远程��您�决��。�确的升级�
�意��您的系统可以随���的���
���。

�������
分析测�平����要提供��的用��
验，� GeminiSEM 360 �是����一�
的理�之�。�����的����和�
�量的�品室，��是���的�品��
��检测。��于通过蔡司 ZEN Connect
实现的���成�查���和��显微镜，
您将���������的��。�时，
�动��和���测器确保您����一
��可����的��。�������
的 EDS** � � 和 � � 的 EDS/EBSD*** � �
��，GeminiSEM 360 成为�成�和分析
工作流程的理�之�，�蔡司预测性服务

（Predictive Service）��分�用系统运行时
�，�在您准��时随时�行定期维护。

�用��平行的�� Inlens �测器�行�品����。 ������品�，您可以����的�性�������。 �用 ZEN Connect �行���实验，�分��您的�品。

* 可���

蔡司 GeminiSEM 360���������
GeminiSEM 360 是用于��分析测�平�的
理���，为材��������和工�
测�提供���的��性。系统的����
��的 Gemini 1 �镜��计为您提供��
���高分����。�可以�行高性�
实验，在�电��件����提供��分
��，在高��电流�件�提供��成�。
���时�行 Inlens ��电�成�和��
�电�成�，��集高分�����和�
�成分��（����品�一�）。在��
���件�����品�行成�时，��
�� Inlens ��：NanoVP* 保证�����，
确保���电���行 Inlens 成�。

** ��仪 *** 电������ **** �工��
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5 µm

�������，����������为��

�������您�����

有�����的分析��，工作流程�动
化可以启动�。蔡司的 Python �� API* �
您可以��和����的�动化实验。您
�可以����的�性要�修�实验�定
制��。STEM** ����成�将�动��
和���品，与专���������。
�后所有��的��可����专有 3D 重
�软件，用���具有��级分��的 3D
重���。���要测�材�的���限，
蔡司�为您提供一��动化的���热和
���验实验室。在�，材�在�热和�
��的��可以�动�现，应�应��线
��实时�制。

�行��分析，��时实现高�流和高电���量��。�用
20 分��可以�集�����的 EBSD 成�，�集� 18.5 ��
在 20 kV 和 5 nA 的��。

������品�，您可以����的�性�������。 将您的 GeminiSEM 460 ��为��实验室。

蔡司 GeminiSEM 460，��������
����
GeminiSEM 460 为��的分析�务��。�
�时�用���测器，�您可以�分��
�全��高�地���品的��。��于
��������品室，�您�����
�化的分析�测器。Gemini 2 �镜�可以
���流 - �电�工作�高�流 - 高电�工
作（���过�）�行���换，实现���
高分��的成�和分析���一����
��一���。�于�高要�的分析，�
用�的 VP ����高�流，�可��计�
�� 4000 � / �的 EBSD 成�。
通过����的 EDS ��和�� EDS/EBSD
��，可以高���化��分和��取�。
实现高�����的 EDS/EBSD 成�。

����������

�于 Gemini 2 �镜�的�计，GeminiSEM 460
可以�您在超高的可���流���件�

（��在�电��件��是��）提高在材
�和������的分析��。����品
室�您可以�用���件���系统，�
�分析�����实验�����成�和
����。�用��期�，��时�您��
��行������行升级。��，所有的
GeminiSEM ����蔡司 ZEN core ��系
统。通过����您可以�� ZEN Connect�
ZEN Intellesis 和 ZEN 的分析��，提交��
和 GxP 工作流程��。

* 应用�程�� ** ����电�显微镜
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10 µm50 nm

���� 1 kV �����，���������

������

Smart Autopilot �于��成���重要，�
�您��应付���要��成�的��。
�系统的����现在����，��可
以�行���专�的�品��。�时，�
��现在���动电���系统��于 1
�的����� 200 ��的��，�全程
�行�动�中�校准和��，�将为您�
���时�。Smart Autopilot 具有�的�动
��及���动����，在�����
可为您提供��的��。与��时，Python
����在 3D STEM ����成���动
化工作流程中�用����。

�电��件���������的��：GeminiSEM 560，在
800 V �，Inlens SE。

� CeO2 �����行�维 STEM ����成�。 
GeminiSEM 560，aSTEM，�场，30 kV。

��的���：NdFeB ��上的����，GeminiSEM 560，
Inlens SE �测器，1 kV，WD（工作��）5 mm，25��品���。

蔡司 GeminiSEM 560��������新
��
GeminiSEM 560 提高�����������
高分��成�的�准。Gemini 3 �镜�的�
计及� Smart Autopilot 电�����的�
�，�材�和�����品�以在 1 kV 以
��分���于 1 nm 的�件��行��
�成�，����品������器。全
�的可�����和�测系统可为��和
�����品提供超���。�����
��应的�品交换室，现在可以在可��
����������品通过�品交换室，
�确保�������保��品��。�
�全�的��品室和� EDS ��，您现在
�费��之��可��������的成
�，���测器����确保您���分
析��的�品。

�������

在您��的工作前提����有��意�
� 您 � 经 � � � � 确 的 � � � �， � 实
现理���的���是�������。
Gemini ���镜���及��的 Gemini 3
�镜��为您��品中����的��。
�于 GeminiSEM 560 ��，�品上的�场
�于 2 mT，���实现����成�。�
�的电���在超�电�的���可�集
���电���，为您提供�的可�作�
�。�用��显�的�量��性环� Inlens
����测器�行超�的���电�高�
�成�。�用 ZEN Connect 将所有���集
在一�，��分����您的�现。

����������
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Gemini 1 �电���镜���电����器�Inlens �测器和 Gemini �镜。

���������

���� Gemini ����系���
GeminiSEM 系列产品�于成�的蔡司 Gemini
��，�����有超过 25 年的�用��。
�一系列��有��高�的�测系统，�
具有��的分��和�用性���。
Gemini �镜的�计����电场与电�场，
在��提升��性�的�时������
�品的��。���可实现��性材��
具有��性�品的高品质成�。在 Gemini
镜��计理�中，Inlens 用��电�（SE）
和���电�（BSE）�测器�确保高�的
��检测。Inlens �测器���在镜���
��上，在��重�校准耗时的�时有�
地����取��的时�。
Gemini 电����器��可以保证在��
�的��电��������和高���。
��，�确保�电��在镜�中运动时�
�保持高��电�，���镜�后���
��定电�，�����������场
� 系 统 � � � 的 � �。GeminiSEM 360�
GeminiSEM 460 和 GeminiSEM 560 � � �
应用� Gemini �计�Inlens �测器和电�
���器��。
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5 µm

与�统的����镜�计��，Gemini 镜�����。在�品

上�成的���场��� Gemini 在�品��时�一�具有�

���定的电��性�，�可�行�性�品的��� EBSD 分

析和高分��成�。

蔡司 GeminiSEM 460：�����镜��镜���测器的

Gemini 2 �电���镜�，�时可�� NanoVP 可����

����电�中和器。

在 20 kV 和 5 nA 的�件����������行 EBSD 分析。���� 18.5 ����� 20 分�。GeminiSEM 460 可在高�流��具

有高分��。

Gemini 2 �电���镜�� GeminiSEM 460
成为高�流��取高分��成�和��
分 析 的 理 � 之 �。 � �， � � 集 上 一 代
Gemini ��系统的所有��于一�。��，
确保�������的��� EBSD 分析和
高分��成�的�镜����计。
��您���在���电���性�的前
提����品，�������成�性�
品成�。
GeminiSEM 460 为����的应用提供全�
���性。

���� Gemini 2 ���系������
GeminiSEM 460 的 � � 之 � 在 于 � � 的
Gemini 2 ���系统�要运用����镜，
在��理�的�电����时可�续���
流。��高电���量���的��流高分
��成�和高�流分析���保证。��，
您�可以在��的成���之��行���
换���成���。��作����，�为
在��成���后���行校准，��经�
校的��电镜可以保持�定地工作。

���������

�
场

�
�

（
�

意
�

�
）

�统����镜 

Gemini �镜

工作��（mm）
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���������

Gemini 3 �����
Gemini 3 �镜�是专为����成���
的���务��计，�确保成�在 1 kV �
30 kV 的所有工作�件������高分
��。����协�工作的�件�成，�
Nano-twin � 镜 和 Smart Autopilot�� � 们
�成�一�全�的电�����。BSE 的�
��可以为您提供��的����，�您可
以��品中提取��可��的��。

Nano-twin ��
Nano-twin �镜是一�在���电��件�
工作的电镜（EM）�镜。通过�化���
�和�电场及�场分�，����的���
测��，��可以在�电�������级
分��。具���，与�准的 Gemini �镜
��，�在�电��的����� 3 �。�
���品上的�场��� 3 �，�为 1 mT，
����行 1 kV 以����成�，���
将�品��在电�场中。

Smart Autopilot 
与 Nano-twin �镜���，全� Smart Autopilot
�您��于以���：
• 通过��镜�化所有工作�件�的电��

���，在��工作�量�������
的分��。

Gemini 3 �镜�的全����计。GeminiSEM 560 的���意

�。Nano-twin �镜（��），Smart Autopilot（��）。

����提供�一�超�����，可以����和��重�
定� ROI。�用 SE2 �测器在 5 kV ��行成�。

• 通过 Nano-twin �镜实现超�电��的�
化高分��

• 通过�的�������实现�品��和
高分��成�之�的��过�

• 通过�的�动����和��镜��中�
�实现高��化��质量。

Smart Autopilot�化�通过镜�的电���，
确保�在����电���可�高的分�
�。������的�动��，在���
������（� 1 �� 2,000,000 �）实
现���准���换，�将������
� 10 �，��可以在����中� 13 cm
的���行��成�。GeminiSEM 560 保持
���上��� 32 k � 24 k 的超����
�分��，在��������成���
�具��。

�����
在高分��电�����，电�����
�，��实现���的��。
在�品��������，为�品施��
�电�，���电�可�一�提高 1 kV 以
�的��分���������测器的检
测��。
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����系�������������
����������
GeminiSEM 系列的全��测系统有�量��
的�测器可供��。通过�� Inlens EsB（�
量�����）�测器�Inlens SE �测器及
aBSD（�������）�测器�取�品材
����������的��。��电�与
�品作用后可产���电�（SE）和���
电�（BSE）。���级�品�����的�
�量�于 50 eV 的��电�可用����品
的����。
����电�可通过���计的电����
器�后����镜�，�经 Gemini �镜�
��环� Inlens SE �测器中。GeminiSEM 可
���品的���件在�������测�
�电�。

���电�产�于�品��之�，可提供
�品材质成分的����。���电�通
�以与��电��成 15 ��的�����，
� Gemini 镜�电����器��后��镜
��。�于��电�（SE）与���电�

（BSE）具有��的�量，�们�在电��
��器�产�����。��分的���
电����过 Inlens SE �测器，�� EsB
�测器�集。��，Inlens EsB �测器�可
有��地�集���量的���电�。�
�����于 15 �，� BSE ����镜�，
��� AsB（�������）�可���
aBSD �测器�测�。aBSD �测器��提供
�品的成分��和����。�品室��
�电��测器（BSD）和����电��测
器可以在���电���有�高��，�
�实现超�成�。环� STEM（aSTEM）�
测器�有高��性，可以�分�用所有的
�����行��电�成�，����用
�通��时成�。

�有 Gemini 2 �电���镜�的蔡司 GeminiSEM 460，�
�电����器�Inlens �测器和 Gemini �镜。���镜是
Gemini 2 ���系统的��之�。GeminiSEM 系列的所有�
��可以���� Inlens �测器。

���������
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1

2

4

5

3

200 nm

5 µm

200 nm 20 µm

40 µm

Gemini 电���镜�与�测器���意�。

���������

�� GeminiSEM ��系�
运用�的�测器����您所有的�品。

3 SE2 ���
在�工作��的高�����，以及在高电��，通过安装在
�品�的 SE �测器�取������。

4 C2D
级��流�测器（C2D）��产���化级�，�测量��产
�的�流，通过��提高���，��在�高的��和��的
电��件�，��在 VP �������的��。

5 aSTEM ���
环�����电��测器��行高分����电�成�。为
�������提供�场��场和高�环��场（HAADF）� 
��。

4 VPSE ���
通过安装在�品室�的 VPSE �测器，在 VP ����取��
����。

1 Inlens BsE ���� 2 Inlens SE ���
Inlens SE：通过镜�� SE �测器在�电��的高分����
����（�）。
Inlens BsE：镜�����电��测器在�电��的高���
材�成分����（�）。
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3
7 7

11

5 µm

30 µm20 µm

���������

采��������������
运用�的�测器����所有�品。

6 AsB ���

�������电��测器，可���和��的成分��和

��通���成�。

7 �� EDS ���

�有 8.5 mm 工作��和 35����的高级 EDS 分析����

测器，可以以�����一��流的�件�取��（�品�

�国������提供）。

6 aBSD ���

环����电��测器提供高��的�分和����。

6 YAG ���

高��� BSE �测器，在所有�����，可����品�行

��的���电�成分��分析。

Gemini 电���镜�与�测器���意�。

50 µm
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��蔡司 ZEN core，��您���

电��件的���检测，����显微镜�SEM ��和 EDS 成�中的分析��。ZEN Connect ��工作��的 GUI ��，���校准。

�品为电��件，���������。�品��国����材���所提供。

���� ZEN Connect �������
在 ZEN Connect ��工作��中��和��
����。ZEN Connect 是一���平�，
可��蔡司������：所有�����
可以���在全�中显�。�要您的���
���公认的�����准（Bio-Formats），
ZEN Connect ��保�����。��可以
�������（�����������
��），��用����在工作��的�应
��将�们�����上。
��您�前�用��显微镜，您�可以��
���在��中����。在 FE-SEM 中�
用��显微镜�����行��，可以��
您�������区�。������一�
��，在����中�取的所有���将�
�动���工作��的准确��上。
高级����具�����。将����作
为��的一�������，���所有�
��在专用通�中的�通���。�定��
�的����，�后在��工作����行
��和平�。您可以��将��作为���
�，以�与���行�动��验。

����������
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4 µm

4 µm

4 µm

50 µm

30 µm

30 µm

��蔡司 ZEN core，��您���

���� ZEN Connect � 2D �联���
�用��作��的软件���� ZEN Connect。
���专注于�维应用，����一�可在
��显微镜与电�显微镜之�实现����
的高���动化的工作流程。将��显微镜
的����与电�显微镜的分析�����，
以�取有��品�����和化��分的�
��。

�����
�有���准��装�的���品�可在�
������系。您可�用��显微镜��
���的�品区�，�后�用电�显微镜�
�定��镜�的���区�，以���高
分�的��。��您�可以通过��显微
镜��品�行���的��。�后，�用 
ZEN Connect 可以��������显微镜
���集�的��。

���电�。上：��显微镜��。中：��电�显微镜��。

�：� EDS 成分分析的����。

经 AF647 ��的���（�������，��：��）和

经 AF555 ��的��环�（��：��）。上：����显微

����。中：��电�显微镜��。�：����。��国

��������的 D. Woulfe 和 J. Caplan 提供。

›   ��

›   ��

›   应用

›   系统

›   ����

›   �后服务
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��蔡司 ZEN core，��您���

ZEN �����
通过�用 ZEN Connect 的工作��，�您
的 SEM 成���可靠�可重�。�用预定
��可��的成���为�动 SEM ���
集��区�，���您��的��量�定
制。�集区�可以有����������，
�们��分�在���品�上。您可以�
�们在流程列�中�队，�在您��的�
�分����动�集，�����动运行。
您�可以�用��的成����行���
��集����在工作���，���您
的�作���用一致的��电�显微镜成
�工作流程。

ZEN Intellesis
一���� SEM ��，您工作流程的�一
��可��是�行分析。ZEN Intellesis 是深
���和测量的����，��用�器��
�分�您的��。您可以��您��预�训
�的�经��，��通过用�����应的
��区��训��于����的�集��。
一���训��成，ZEN Intellesis ����
���集�行分�，�为您提供����的
����。您��可以在 ZEN Connect 中�
���集，��用�列作为��的训��。
一��成分�，ZEN 的����可以�您�
��动�������工��准�行测量。

ZEN ����
在��成�工作时，通过将����在一�
集中的服务器上，��将�集和�集后分析
分�，���您的工作������。ZEN
����可以��您所有� ZEN �作的��
和电�显微镜，��是�����。�后您
可以将��和 ZEN Connect ��以及预��
工作流程������和����与�品有
�的��上������。您可以��意�
�的工作���您的��，以���线��
分析�����时�。�用��的集中�用
�管理，可以在系统�实验室和地�之��
���。�用 ZEN Data Explorer 应用程�，
您��可以在您的�动��上��和查� 
��。

在 ZEN Connect 的工作���为 SEM �����集区�，�
�动�集。

CIGS ���电��的 FIB �� SE ��（�）与 ZEN Intellesis
分 �（ �） � � 的 � �。 � 品 � � 国 � � � � ZSW 的 
T. M. Friedlmeier 提供。

ZEN ����将����在一�中����中，您��可以�
用�意显微镜�分析工作������。

500 nm

›   ��

›   ��

›   应用

›   系统

›   ����

›   �后服务
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�作���用于�动成��专为工作流程�计的��用���。

��蔡司 Atlas 5，��您���

���实验��，����和电�显微镜在��的����上
成�，通过�����器����。�品������的过�
性���。�品和��集������� Fibics Incorporated
的 A. Gysi�D. Schumann 提供。

蔡司 Atlas 5��������
Atlas 5 可以在以�品为中�的��环境�
�������������，�您的工
作���。��，���������的
软�件����� GeminiSEM 的性�。

�用�高�的����和���意���
之�的��的��，�分��高通量和�动
���用��成�的��。Atlas 5 ��的
工作流程可以��您�深����品��。
�有�用��成���的��，���动
STEM 成�� Array ����成�。�的�
�化���计�可以�您��材����
������的�����定制 Atlas 5。 
����（���用 NPVE ���行���
�化�工，��用�����器����
���行�������）�一�提高您
����的成��。

集成电�的的�镜�和电镜�通过 Atlas 5 软件��在一�。

�����。Atlas 5 Array ����成��取的 SEM ��。�
品��国�������的 J. Sherrier�J. Caplan 及 S. Modla
提供。

将�有 12 � TEM ��的 STEM �品�装���电镜中。将
STEM �测器����中一� TEM ��的��。

通过�����动��一� STEM �品�行成�。

����������

›   ��

›   ��

›   应用

›   系统

›   ����

›   �后服务

https://zeiss.wistia.com/medias/0z7g2nji9x
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�����������
�统意�上，�����的电�显微镜�
经与����应用��。��，����
在材���中�有��用�。
在 SEM 分析过程中�用������定电
����材�，��化�����和一�
III-V ���。�于���作，您��要一�
全�的��系统。�品可以通过�用蔡司
的���准�品交换室在室�����显
微镜中。
成 � � 化 的 � � � 决 � � 将 为 您 的 蔡 司
FE-SEM 提供��的���性，�电���
�的�品�行���成�。

�������������，��您���

�����在���成�，-160 �。在室��，�品�电��������，������成��流�重��。在���，�品��
����，可以在���的������分�。

���品�在室��通过蔡司的�准�品交换室�����平
�上。

1 µm

›   ��

›   ��

›   应用

›   系统

›   ����

›   �后服务
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�� 3D STEM ������，��您���

�维 STEM ������
现在，您可随�在 FE-SEM 上�行�动 STEM
����成�。一�用于�动�集 STEM �
�系列的���用� API，�行��中�的
��和���动以及�动��和���集。
��，����可������系列的��，
�将����之�的��保持在����
50 nm。STEM �品������ 60 �和�
�� 180 �，aSTEM �测器���所有��。
�后，通过 3D 重�软件�����品的 3D
��。

��上的 ZnO ����，���重�显�����的�维��。

��上的 ZnO ����。STEM ��系列环��场 STEM ��，
�用 STEM �品�与 aSTEM �测器可�时�集�场��场�
HAADF�ODF ������������。

����������

����������

›   ��

›   ��

›   应用

›   系统

›   ����

›   �后服务

https://zeiss.wistia.com/medias/3xqnugvazr
https://zeiss.wistia.com/medias/lep7tdh5fy#
https://zeiss.wistia.com/medias/3xqnugvazr


18

50 nm

蔡司 GeminiSEM ���������

����������

�性 FeMn ����，�用 GeminiSEM 560，Inlens SE �测器，

在 1kV �成�。

��的����和��材����经为�
�的���定���。��家们将�要理
�和控制�������现有��的��，
�时�们���前�所�动���可以�
�全�的产品和工�流程的�材�。��
��的����是��电�和通�器件的
�决�件，��具有��的�理���制
�和运行成���。一�以��材�为�
材�的�化������和��的有��
用，�����材���用于水和���
理。����器�我们的环境��安全�
在��上�����用�����的��
和��护理。在����的��上，蔡司
FE-SEM �是��家们�����材��要
的理�和���������材����
可��的工具。

���务���
• ����电�和��器件的�����性

和��性
• ����品�行成�，��维材�，�时

�免�要的电������电�应���
��

• ��高分������性和����，�
�材�的����，分析����成

• ��和����流�实验器件的质量

蔡司 GeminiSEM ���
• 高分��成�����材�和器件的�

���
• 用于�����计的电������
• �����的显微镜分析
• ��的成�和分析�����，�您可以

��品中���可��的��

›   ��

›   ��

›   ��

›   系统

›   ����

›   �后服务
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100 nm 40 nm200 nm

蔡司 GeminiSEM ���������

����������

�����材���，�����上的�����，在 3 kV �成�。�：Inlens SE ��，����。�：Inlens EsB ��，材�成分��。
�品��国��� - �����的 N. Vogel 提供。

���，�用 Inlens SE �测器，在 500 V 电��成�。 �化�：������的��，�用�通� Inlens SE�测器（�）
和 EsB �测器（�）在 5 kV 电��成�。�品��国���·�
�������·����所的 G. Weinberg 提供。

�化�：��在��中的�����，Inlens SE �测器（�）
和 EsB �测器（�）。EHT 1.5 kV。�品��国���·���
�����·����所的 G. Weinberg 提供。

200 nm

›   ��

›   ��

›   ��

›   系统

›   ����

›   �后服务
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100 nm 600 nm 600 nm

300 µm20 nm 100 nm

蔡司 GeminiSEM ���������

�����质的��。��级���现���的��是�于

通��应所致，��提供����的取���。���用

GeminiSEM 460 的 aBSD �测器在 20 kV ���。

Fe2O3 / ZrO2 ����材�，可在化��环制�工�中作为�化�。可�用 Inlens SE �测器（�）和 Inlens EsB �测器（�）的���

����行全���。���用 GeminiSEM 460 在 2 kV ���。

�用 -3 kV �品��的�品�����（Tandem decel）��
����材�成�，����和分��。

����具有����的���材�，��应用于电�和超
级电�器的��材�中。�用 GeminiSEM 460 Inlens SE �测
器在 8 kV �成�，以��的�深（DOF）����材�的�
���。请注意���的���。

����������

���，FeO（OH），在 1 kV 电��成�。�品��国 INP 
Grenoble ��的 L. Maniguet 提供。

›   ��

›   ��

›   ��

›   系统

›   ����

›   �后服务
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20 nm

100 nm

250 nm

蔡司 GeminiSEM ���������

� 用 GeminiSEM 560 在 22 kV � � BaFe12O19 � � � � � 取

STEM �，可�����为 1.1 nm（002）��的����。（�）

定��场��和（�）高��环��场��以��分��显

� Ba 与 Fe 之�的质���。�品��国 TU Ilmenau ��的 
H. Romanus 提供。

通过�用 GeminiSEM 460 在 25 kV ��行高分��成�和 EDS 分析，�����化��行��。�中可��地������为 10 nm�

��在分��中的�����，�通过 aSTEM �测器��与 EDS ���的���行��。在 Fischer–Tropsch �成工�中，10 nm ��

化��证�是高�性的成���性�化�。

����������

为������的��级��，�用 Inlens SE �测器在
GeminiSEM 560 上以 800 V 的电��行的超�电�成�。

›   ��

›   ��

›   ��

›   系统

›   ����

›   �后服务



5 µm 5 µm 5 µm

蔡司 GeminiSEM ���������

����������

通过检测��后的 NdFeB �品的����，��性材��行成�。在 GeminiSEM 460 中，在 3 kV ��用环�����测器（aBSD）成�（��品���）。6 �限环�����测器可以分��集����

���的���电���。�：�������电������的����，可� aBSD �测器的��环�通�检测�，以�取材�成分����显的�����。中：�用�测器的中�环�通�检测�

��电�，�集�的��������和����。�：高������电��要������，可��测器的��环�通�检测�（成�时启用的�测器��限以��高�显�）。

22

›   ��

›   ��

›   ��

›   系统

›   ����

›   �后服务
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10 µm

10 µm

10 µm

10 µm

����������

蔡司 GeminiSEM ���������

� 3 kV（�）和 15 kV（�）的 Nd ���分�中可以��，�电��的 EDS �分�具有�高的��分��。���材�中���的分�时，

在 3 kV ��取的�分�������的����，��可以�����中的����（���所�）。�用 GeminiSEM 460 �成 EDS
��分析。

在 3 kV 电��件��集的�分��（�）。��分��中可以����分���与�的分��系。� 15 kV �分��（�）��的�

����（�中��为���）。�用 GeminiSEM 460 �成 EDS ��分析。

›   ��

›   ��

›   ��

›   系统

›   ����

›   �后服务
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30 µm 30 µm

蔡司 GeminiSEM ���������

�����用的��取决于�����材
�和��的��，�电�����电�和
��电��，���器件的性���，�
与�们的微���和�成�们的材�的微
���有�����的�系。����的
材�系统��于����材�之�的��
作用��行有�运作。在��中，您��
������������的微����
�，�后���分��器件的性�。��
微�����之后，您可以��有���
���流程，����一代材�，作为�
��年����的��。

���务���
• 微���与器件��
• ��分析
• ��分�
• ��和��量化

蔡司 GeminiSEM ���
• Inlens SE 和 Inlens EsB �测器显�材�成

分��，以�现�� 
• 具有超高�分��的��级���� 
• 在�������的��材�，具有高性

�的�电���
• �用高�流�高分��分析��，��分

析��的��材�

����

���电�的��，�� NCM ������������和���，在 1 kV �成�。Inlens EsB ��（�）与 Inlens SE ��（�）��，
提供���和�之�的��材�成分��，�������电�����的����。

›   ��

›   ��

›   ��

›   系统

›   ����

›   �后服务
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3 µm 200 nm 1 µm

4 µm 200 nm 5 µm

蔡司 GeminiSEM ���������

����

�统���电���的��和���用 Inlens SE �测器 1 kV
�的��成�。

���电����的�����用 Inlens SE �测器在 1 kV �
成��的����。�����用的��的��材�，��在
�电��成�以免����的��。

NdFeB ��（经���理）的����，� NEV 电�中�用
的��。�品在 3 kV 和 7 mm 工作���成�。����的
��分�� aBSD �测器的�环�中环��环��。

�统���电�的 NCM622 ����在 500 ��电�环后用
Inlens SE �测器在 1 kV �成�。�级��可以分�为��的
�级��，�����材��化过程�致的��。

������电�质��电�微��的��，用 Inlens SE �
测器在 2 kV �成�。�������用����集在一�，
�成高���的��，�时可以���� <10 nm 的����
���分�在一�区�。

以 1.8 kV 的电��用 Inlens SE �测器���现在�化��材
上的 CIGS ���电���的��。 

›   ��

›   ��

›   ��

›   系统

›   ����

›   �后服务
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20 µm

蔡司 GeminiSEM ���������

����
为�������化的材����年��
������。�中���热����的
����，高��重量�的����，环
保�用�可��的���以及可靠���
的保护������之��有�材制��

3D ��工�中的��。要�������
水准的工程产品，�要����材�的�
����期中的�性。��是为��显微
镜是��热���（�����和���
质地��和�����分�����和�
质分�以及�����）的��。

���务���
• ���分���的���材���，具有

��的����和��� 
• ����和��分析
• ���件���材�行为的��
• �成实验��，用于验证和提高����

的保��

蔡司 GeminiSEM ���
• 通过����和成分���实现���

分�� 
• �一系列可��中为���品���化的

������用于超高分��的�品��
�����，������测器的���
���，� SE2�Inlens SE�EsB � AsB

• ��长期的电���定性和��的��
�化，在��和��显微镜的��应用之
����换 

• �用可���（VP）�������品，
用于�������材�（���材��
�维����和���）�行成� 

• ��成�和�动化工作流程可以实现�
�和��显微镜的高�用��动

����成�，用以显�材�成分��（�）和����（�）。��的��是���������成的���。��的��是��

���的�。

›   ��

›   ��

›   ��

›   系统

›   ����

›   �后服务
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500 nm 5 µm 10 µm

1 µm 10 µm20 µm

蔡司 GeminiSEM ���������

����

Al2O3 / ZrO2-3 mol % Y2O3 ������的��，在 1 kV ��
�量�用 BSE �测器成�，���（�）�在 1 kV ���量
��用 5 kV ��（�），���材�成分��和���。

�用���行���理后的�������。��的��化
�在����上显���电�。��于 1 mm ��的工作�
�（�），5 mm �远的工作��（�）的��具有��的电
���。

一�高级��材�在 3 kV 的 HV ���的��成�，��显
���用 Inlens �����在�电���行成�时，����
��的��材�。

Everhart-Thornley SE2 �测器（�）和 Inlens EsB �测器（�）
���的��和材�成分��。

在�品�������用 aBSD �测器在 5 kV 的���量�
������行成�。�用 aBSD �测器的��分���换�
�的����。�于�高的材�成分���用��（�），�
用��（�）实现�高的����。

在������测��，�用 AsB �测器�����品�行
成�。��具有超高的��，��������过程中��
�的�成，���前（�）和��后（�）的��所�。

›   ��

›   ��

›   ��

›   系统

›   ����

›   �后服务
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5 µm

蔡司 GeminiSEM ���������

������������
��是�计��材���化流程�是�现��材�����及�化�的����性，在高
分����电�显微镜中���材��行��和����是��重要的。�是�于���
品通�是��的，��电����，�������在 SEM 中��成��测��们。��，
GeminiSEM 系列的�电�����和��流成�性������������，�们可以�
分�用��高�品��性。

���制的������（�）和具有��性�的������（�）。�����启�的�成�����用作保���。����
的��可以��有�地����。3 kV，NanoVP 100 Pa，C2D �测器，�品为�����（�）和������（�），��电��。

���务���
• ����和��
• ��分析�分�和量化
• ������材�的���级����

行��性�����
• ��分析和过程控制

蔡司 GeminiSEM ���
• �用��的�电�������品�行

成�，��要�电��和�现�电�应
• �用��的 NanoVP ����品�行高分

��成�和分析�� 
• �用 GeminiSEM 460 的��流�����

��品�行成�
• �用 Inlens SE�EsB 和 C2D �测器�现�

�的��和��

›   ��

›   ��

›   ��

›   系统

›   ����

›   �后服务
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蔡司 GeminiSEM ���������

����中用�������制������。������
��的���性，���成的����可用于��保���，
�中����的��可以��有�地����。在 3 kV 电��
��电��，NanoVP 100 Pa ��用 C2D �测器成�。

质�交换���电�电�与��化�����。在 2 kV �，
�用 GeminiSEM 560 的 Inlens SE 可以分析����分�和�
�化�����。

������������

交�的�����维支�用于��工程。����在���
�的环境中�定 30 分�，���致�维的化��应�成交�，
1 kV，SE2 �测器，�品��电��。�品��国��（��）
Fraunhofer IMWS 的��和�分�材��提供。

�����，经过�����的����化�理。����
��超�水性�的��行为����。�品��国����
Fraunhofer IGB 的 G. Umlauf 提供。

在可����成�的���的����，��可以深���
����的���的���。SEM 用于��分析和����
�过程的质量控制。5 kV，工作�� 5 mm，45 Pa，C2D �测器。

�����是���电�的一����件。��的����
��和高��性决定��的性��可靠性�安全性和��。作
为一����，��电���������电，��可以�
用 GeminiSEM 的 � 电 � 成 � � �。 在 700 V ，6 pA � � 用
GeminiSEM 560 的 Inlens SE ��电��成�。

5 µm 20 µm 20 µm

10 µm 500 nm200 nm

›   ��
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›   ��
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50 nm

蔡司 GeminiSEM �����������

����������
在�行工�质量��分析�环境��时，GeminiSEM 是您提高�维持产品质量及�可靠性的
���决��。�确保��产品在��时具有�确�可测量�有��的质量�准。���现
���，您的���务是��确定���。�将��您决定，在��的�产实�中�要�取
����和预防�施。���件和材�的�装可�是产品可靠性的一���，��可�成为
一����。为�确定��系统��的����，您可��要�用������用��应用。
��是为��经�的��和��分析，�有电���分析�成分��检测���，�是全�
实�。

�用 Inlens SE �测器（�）和 Inlens EsB �测器（�）��������取�成�。

���务���
• ������电��件的��分析
• ��分析和����
• ���微���和器件��
• 成分和�分�
• 确定�质和���

蔡司 GeminiSEM ���
• ��可靠的性�，�������分��

和��成��高�流的��分析
• ��确定���，�确���级
• Inlens SE 和 EsB �测器显�材�成分��，

以������
• ��级��的高分�成�
• 高�流和高分��分析��，��分析�

�的��材�
• �测�意��的显微���化��性��

�和应�����限制

›   ��

›   ��

›   ��
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›   ����
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��������品�����性��。�品��国��实
验室提供。

在 500 V �����电���材��行��电�成�，可以�
��材�中�电����的���材��有��。�品��国
������材���所的 T. Bernthaler 提供。

���电���材�，EDS �分��显�����化�的�
要成�。�品��国������材���所的 T. Bernthaler 
提供。

���，计����，Inlens EsB �测器，在 3.5 kV 电��成�。

�中���，Inlens SE �测器，500 V。

200 nm

200 nm 700 nm 20 nm

200 nm60 µm

蔡司 GeminiSEM �����������

����������

22 nm 制程的 FinFET ��管���，3 kV �的 Inlens EsB ��，
高�的���电�������中�高的材�成分��。

›   ��

›   ��

›   ��
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›   ����
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100 nm

30 nm

蔡司 GeminiSEM �������������

������������
随���管和�������理��定的 " ��限 "，材���性��，�维��� FinFET 和
��全环�����。�����流程控制和��分析������的��，�要�用电�
显微镜��上显微镜性���的��。�的 GeminiSEM 系列�����分析��，����
为�一代器件��可靠的��，随���管����������，�分���在��提高，
以�与����。GeminiSEM ���线性�����和高��，��高��高质量地�电�
器件�行成�和��。

���务���
• ��分析和�准分析
• �动电���
• ���分析
• ��测量电�性�
• TEM ��

蔡司 GeminiSEM ���
• Inlens SE 和 EsB �测器显�材�成分��

�����
• �于�电�的应用（��动电���）具

有��的���和分��
• �用������及电流���件��

�����器件的电��性
• �用 aBSD �测器，�取高��和高分�

�的�����

高 EHT � 的 aBSD � 测 器（ � � 为 30 kV） 以 � � 的 分 � � 和 � � 显 � � 深 � � �， � FinFET � �� � � 和 TiN � � � � �。
GeminiSEM 在高分���的����可以����分析工程�制定 TEM ��工作流程。

›   ��

›   ��

›   ��
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›   ����
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200 nm

Si3 Hₓ N4

SiO2

Si3 Hₓ N4

���

���

CoSi

Si3N4

SiO2, �SiOSiO2
 = 2.65 g/cm3

�，�Si = 2.3 g/cm3

1 µm

600 nm

蔡司 GeminiSEM �������������

������������

随�电�材���性的����，成分��可以�器件分析
����的作用。�量��性 Inlens EsB �测器所实现的材�
成分��是 GeminiSEM 所�有的，可以�析��集成电�中
的所有材��。

通过��电�����量，可以将�动电���的电��性
与��������行��，在�����，PVC �用 1 kV

（�），���成��用 3 kV（�）。Gemini 镜�超�的�定性
可以实现��流�的工作流程。

将��与成���可�析��性�。��电����电流（EBAC）显��电�与一���上������（�上）。EBAC 在���
�时（�上 2 kV，�� 5 kV，�� 8 kV）显������的电���。

›   ��

›   ��
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10 µm

蔡司 GeminiSEM ���������

����
������中的��分支�����
����动��和�����������
�经������������通的超微�
���，显微镜�是��������的一
�工具。您可以�������品，�现�
�����过程����品的微���。�
�电�显微镜可以�����品�行�维成
�，�分����可以�析��与��之�
��。在����������和�经��
中，您经��要������的显微镜��
��������您的����。为���
�品的全���，您可以��������
�维��培����团��器������
��的�����。

���务���
• ����的��
• ������电��������品�行

成�
• ������微���的高分��成�
• �行超���成�，��续����� 

成�

蔡司 GeminiSEM ���
• 用 SE2 和 Inlens SE �测器在高��中�

取����以及用 aBSD �取成分�� 
• 在 VP � NanoVP �成�的���品，�

��用 C2D �测器
• 高分����� aSTEM �测器可用于微

���的高分��成�
• � 用 Array Tomography � 蔡 司 Volutome

的 Focal CC ����续������品
�行���成�

����。���成�可以统计分析�������的��。通过��的���列，可以��续���行�维重�。�用
GeminiSEM 360 和 Atlas 5 Array Tomography 成�。

›   ��

›   ��
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200 nm1 µm 1 µm

200 nm20 nm 30 µm

蔡司 GeminiSEM ���������

���������

��在�电��件�，GeminiSEM 360 �����家们分析�
��品，�是�免�品��的理�之�。在 1 kV 电����
��成�。

����������的����。���维�成���，
与����的��分����在一�。�维的�理在���
�上���定性。在可������，通过 GeminiSEM 560
以 5 kV 电��用 C2D �测器成�。

在 GeminiSEM 460 中 � 用 BSD � 测 器 � � � 成 �。 中 � �
��是������中的����质。��中��中���
�的区���可�（���所�）。����用 BSD �测器
以����现�微的��。�品��国��������的 
P. Purschke 提供。

在������的��中经�������的�品，���显微镜�������具���的����应��一��。通过�品��
���（Tandem decel）您可以在�品与�镜之���电������，����提升��。��为��用 Tandem decel �件�取的
�����������。��为应用 Tandem decel �������，所有������可�。�用 GeminiSEM 560 成�。

中性���为�用 GeminiSEM 560 的 Nano-twin �镜在�电
��件��取理�的����提供�有��证。�����
��可�。����国海����的 I. Wacker 提供。�用
GeminiSEM 560 成�。

›   ��
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10 µm

1 µm

蔡司 GeminiSEM ���������

�� NanoVP ����������
NanoVP �您���分�� Inlens SE �测器与可������
�的��性���，��实现��电�品的高分����成�。
通�，为����的����要��的�流，����致�电
�应�显��。��，�用 NanoVP 可以在��� 2 kV ��
��电��的��的�������行 4 nm/ ��的高分�成
�。�为有� NanoVP，��是微�����是深��的��
�����实�高�的成�。������的微������
�可�。�用 GeminiSEM 560 成�。

›   ��
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200 nm 20 nm

100 nm200 nm 100 nm

40 nm

蔡司 GeminiSEM ���������

��������� STEM ��

上����的超���。GeminiSEM 460 可实现高分��成�
和�����集。STEM ��中���������可�。

将高性� GeminiSEM 560 与 STEM �测器�������超
微����成�，���������品中的���分��。
�����品�������理工��（EPFL）的 M. Cantoni
提供。

在��培�中�长的 SARS-CoV-2 ����，经化��定��。
����性��。�用 GeminiSEM 560 成�，aSTEM，��。
�品��国���公����的 M. Hannah 提供。

STEM �测器的高�����仪器在高������测���
量电�，��实现��的高分�� STEM 成�。�经���理
的 T4-Phage ���，�用 STEM �测器成�。��的����
�和���������可�。����国�������的 
D. Frey�S. Modla 及 J. Caplan 提供。�用 GeminiSEM 560 成�。

在 28 kV 电���用 STEM �测器�����������超
����行�场成�。

�有�������的����超���，�用��化���
后����。���重����行后期��。在 STEM 中可�
�������分�（��� 8 nm）。�：�场。�：HAADF
��（高��环��场），在 28 kV 电��成�。

›   ��
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A

B

��部�����蔡司 Volutome 为��������
蔡司 GeminiSEM 360 � GeminiSEM 460 可运用 Volutome，��成为超
��高分���维成�系统。蔡司 Volutome 是��电�显微镜�品室
�的一�超����，可以在��时�����取���������
�品的高分���维��。系统��在一����品�行����续�
���动�取高质量的电镜��。蔡司�有的 Gemini 电���镜��
���成为��应用的理�之�。现在您可以通过运用��电����
� GeminiSEM 的成���，以��地���电�应。蔡司�经����
�注�系统提供���国国家显微成�中�，�将与之��长期�作。
��电���可以��提升�电�品的��质量。�析�������
����的�维����时，���分��行��成�的电镜���于
�理�����的������重要。通过�用��电�������
�电，可����电的���品�行高分������维成�。

����的����，�用��电���的��（A）和��用��电���的��（B）。���：
1 微�。����国�地���� NCMIR 提供。

蔡司 GeminiSEM ���������

›   ��
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2 µm

蔡司 GeminiSEM ���������

�� Array Tomography ���������，�����������

��维��集中的一����行成�。可�����与��
�������实现��电现�的�����和成�，��
�以提供�化��。���量�线�的�������可�。
�用 GeminiSEM 360 成�。

����的���高分����，�用 GeminiSEM 360 ��
Volutome 成�。��是高� 1 mm² 的������品，��
通过可�����与�电������电现��实现�实的
成�。�用 GeminiSEM 360 成�。

����为装有 Volutome 的���镜 GeminiSEM ���续�
���。��质��和�����可�。�������尔
FMI ��所的 Ch. Genoud 提供。�用 GeminiSEM 460 成�。

�维���统计分析�������的����重要。在�，
�用 Atlas 5 Array Tomography ���成���的�续��，
�分析���的����。�：�� 9 ���的������。
�：����。�用 GeminiSEM 360 成�。

� � � �。 � � � 为 分 析 � � � 中 � 有 � 件 � � � 中 �
� � � � � 的 统 计 分 析 提 供 重 要 � �。 � 用 Atlas 5 Array 
Tomography ����续���行�维重�。��中�现��
� 78 ���的���。

����������

����������
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蔡司 GeminiSEM��系���

蔡司 GeminiSEM 360， 
Gemini 1 �����系�
• �成分析测�平�的��
• ��应用和�品��
• Gemini 1 �镜�和���镜
• 在�电��件�提供高分��

蔡司 GeminiSEM 460， 
Gemini 2 �����系�
• 是�成高通量成�与分析�务的理�之�
• 专注于您�有��性的分析工作流程
• Gemini 2 �镜�和���镜
• 在�行�热和��实验时，可通过�用�

��决�������

蔡司 GeminiSEM 560， 
Gemini 3 �����系�
• ����������的��工具
• 在��工作�件���提供超高分��
• Gemini 3 �镜�，� Nano-twin �镜和

Smart Autopilot
• 为��的��成�提供��

›   ��
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蔡司 GeminiSEM����������

�����

STEM

������

���� /  
��电���

WDS

EBSD

EDS

aBSD C2D ���

›   ��
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蔡司 GeminiSEM����������

����� ����� 蔡司 GeminiSEM 560 蔡司 GeminiSEM 460 蔡司 GeminiSEM 360

Inlens SE ������������ 超高分������   

Inlens BsE ������������������ 材�成分��   

���������� ������   

C2D ��� 在可�������行高�高���成�   

VPSE ��� 在可�������行高�成�   

AsB ��������������� 成分��和���� –  

aBSD ��� �� 4 ��行通�的 5 � 6 �限���电��测器，可用于成分和��
��分析

  

aSTEM ������ STEM� 7 分���电��测，用于高分����成�   

YAG ��� YAG ��������电��测器�行成分成�   

SCD ��� �品电流�测器，�用于�品中的电���电流成�   

EDS �������� ��分析   

EBSD ������������ 检测��取�   

CL ��� �用�����行材���   

WDS �������� 高�量分����分析   

 ��  可��  � �可�

›   ��
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蔡司 GeminiSEM����������

�� ����� 蔡司 GeminiSEM 560 蔡司 GeminiSEM 460 蔡司 GeminiSEM 360

�维 STEM ������ 用于��级 3D 可�化的重�成�   

80 mm����� 在 45 ���成�品��   

������ �和地���品��   

�� VP �准 VP，高� 60 Pa 的可�����，用以����电�品的�电�应   

NanoVP 高� 500 Pa 可�����，用以����电�品的�电�应   

�部���� ����注�，用以����电�品的�电�应   

�部����������� �品��的����，用以����电�品的�电�应   

��������Tandem decel� 高� 5 kV 的�品�����，用以在����量�提供高分��和高
��成�   

Atlas 5 �动���集�����及����维和�维工作流程�决��   

��

ZEN Connect 在���作��中��和�列����的��   

ZEN Connect �维���� �动���维工作流��，可����显微镜和��电�显微镜的��   

ZEN ����� 在 ZEN Connect 的工作����行 SEM ���集，以�用预定����
�区�

�  �

ZEN Intellesis �于�器��的��分���   

ZEN ���� 可��意显微镜�分析工作���的中����   

 ��  可��  � �可�
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����

���� 蔡司 GeminiSEM 560 蔡司 GeminiSEM 460 蔡司 GeminiSEM 360

��� * 0.4 nm @ 30 kV (STEM) 0.6 nm @ 30 kV (STEM) 0.6 nm @ 30 kV (STEM)

0.4 nm @ 15 kV / DCV** 0.5 nm @ 15 kV / DCV** 0.5 nm @ 15 kV / DCV**

0.7 nm @ 1 kV TD 1.0 nm @ 1 kV / 500 V TD 1.0 nm @ 1 kV TD

0.7 nm @ 1 kV / DCV** 0.9 nm @ 1 kV / DCV** 1.0 nm @ 1 kV / DCV**

1.0 nm @ 500 V 1.5 nm @ 200 V –

����� – 2.0 nm @ 15 kV，5 nA，WD = 8.5 mm –

Inlens BSE ��� 1.0 nm @ 1 kV 1.2 nm @ 1 kV 1.2 nm @ 1 kV

NanoVP ������30 Pa� 1.4 nm @ 3 kV 1.4 nm @ 3 kV 1.4 nm @ 3 kV 

1.0 nm @ 15 kV 1.0 nm @ 15 kV 1.0 nm @ 15 kV

���� 0.02 - 30 kV

���� 3 pA - 20 nA
（100 nA ��可�）

3 pA - 40 nA
（100 nA � 300 nA ��可�）

3 pA - 20 nA
（100 nA ��可�）

������������ 在 1 kV � 1.6 mm，WD = 7 mm 在 5 kV � 5 mm，WD = 8.5 mm 在 5 kV � 5 mm，WD = 8.5 mm

���������� 在 15 kV � 5.6 mm，WD = 8.5 mm

130 mm，�� WD（� 50 mm）

���� 1 – 2,000,000 8 – 2,000,000 8 – 2,000,000

* ��安装�成后，在 1 kV 和 15 kV 高���件������行系统验�测�时��的分��
** ��分��（���）

› ��
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����

���� 蔡司 GeminiSEM 560 蔡司 GeminiSEM 460 蔡司 GeminiSEM 360

��� 热场���，�定性�于 0.2 %/h

����� Inlens ��电��测器

Everhart Thornley ��电��测器

����� 高� VPSE �测器

级�电流�测器（C2D）

环�������测器（aBSD）

– ��������测器（AsB4） 

环� STEM �测器（aSTEM4） 

����� �高� 32 k � 24 k ��

��� 5 �电动�中��品�

X = 130 mm�Y = 130 mm

Z = 50 mm

T = -4º - 70º

R = 360º（�续）

�品��：���超过 179 mm，全���行程��为 130 mm。  
���可提供��的�品��件

› ��

› ��

› 应用

› 系统

› ����

› �后服务



蔡司服务部门，时刻为您提供支持
深知蔡司显微镜系统是您重要的工具之一，蔡司品牌以及我们超过 175 年的经验将保障您的显微镜长期可靠运行。
我们将在您安装显微镜前后持续为您提供高质量的服务与支持。蔡司高水平专家团队将确保您的显微镜随时可用。

采购
• 实验室规划 & 施工现场管理
• 现场检查 & 环境分析
• GMP 认证 IQ/OQ
• 安装 & 交付
• IT 集成支持
• 启动培训

新投资
• 退役
• 折价贴换

运维
• 预测性服务远程监控
• 检查 & 预防性维护
• 软件维护协议
• 运维 & 应用培训
• 致电专家 & 远程支持
• 维保服务协议
• 计量校准
• 仪器搬迁
• 耗材
• 维修

改装
• 定制工程
• 升级 & 现代化
• 通过蔡司 arivis Cloud

定制工作流程

请注意：服务的可用性取决于产品系列和所在地区

联系我们

www.zeiss.com.cn/microscopy/service
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Carl Zeiss Microscopy GmbH
07745 Jena,
microscopy@zeiss.com
www.zeiss.com/geminisem

200131
E-mail: info.microscopy.cn@zeiss.com

: 4006800720
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